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DUAL ION MILL
FICHE N° 752

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : GATAN

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electronique

Organisme : Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Ville : Toulouse

Modele : model 600

Matériaux :

Description

Le Dual ion mill de GATAN 600 est un systéme d’amincissement pour échantillons effectué
par bombardement ionique, sous vide, grace a une source projetant des ions lourds. Ce
dispositif est utilisé dans les premiéres étapes de préparation d'un échantillon. En effet, la
microscopie électronique en transmission nécessite de faire traverser la matiere par des
électrons, qui sont trés rapidement arrétés ; il faut donc des échantillons extrémement
minces pouvant aller jusqu’a 500 microns d’épaisseur.
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